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Gli investimenti ed i costi sostenuti per ricerca e sviluppo, beni strumentali e beni 
immateriali (ad es. marchi e brevetti) trovano supporto nelle agevolazioni e negli 
incentivi fiscali previsti dall'attuale normativa. Il quadro è in continua evoluzione ed 
ulteriori novità sono previste per il 2017. 
 
Il seminario, organizzato dal Distretto Toscano Scienze della Vita in collaborazione e 
con il contributo degli esperti di Warrant Group e KPMG, fornirà quindi una panoramica 
delle opportunità, attuali e in arrivo, e delle criticità operative riguardanti: 

 
• credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo 
• patent box   
• investimenti in start-up e PMI innovative 
• acquisto beni strumentali e tecnologie  

 
 

La partecipazione al seminario è gratuita. È richiesta la registrazione al seguente link:  
 

https://goo.gl/forms/8KgXaFXIhj7TqwK83 
 
 
 
 
 
       In collaborazione e con il contributo di:  
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